MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CAMPUS JOINVILLE

ATA DE COLAGAO DE GRAU DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
MECATRONICA INDUSTRIAL

Aos vinte quatro dias do més de setembro de 2020, das 19 horas as 20 horas e quatro
minutos, realizou-se a Ceriménia de Colacdo de Grau do Curso Superior de Tecnologia em
Gestao Hospitalar e do Curso Superior de Tecnologia em Mecatrdnica Industrial do Instituto
Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia de Santa Catarina — IFSC, Campus Joinville, com
os recursos da plataforma de reunido on-line Google Meet, em conformidade com a Instrugéo
Normativa numero 12 de 2020, que dispde sobre a realizacao de cerimbnias de colacédo de
grau, diplomacao e certificagdo por meio de webconferéncia, em carater excepcional, com a
presenca do Magnifico Reitor Pro-Tempore do Instituto Federal de Santa Catarina, professor
André Dala Possa, do Diretor-geral do Campus Joinville, professor Maick da Silveira Viana,
da Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensao do Campus Joinville, professora Dayane Clock
Luiz, da Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gestao Hospitalar, professora
Caroline Orlandi Brilinger, da Paraninfa da turma do Curso Superior de Tecnologia em Gestéo
Hospitalar, professora Andréa Heidemann e do Coordenador do Curso Superior de

Tecnologia em Mecatronica Industrial e Paraninfo da turma, professor Rubens Hesse. Na

ocasido, foi conferido o grau de Tecnélogo em Mecatréonica Industrial a:
FABIO HENRIQUE RIBEIRO e SIDNEI STEUERNAGEL. Nada mais havendo a tratar,
encerrou-se a cerimbnia da qual vai lavrada esta ata, que, ficou disponibilizada para leitura,
do dia vinte e cinco de setembro ao dia cinco de outubro de 2020, na pagina de Formatura,

no site do IFSC Campus Joinville <www.ifsc.edu.br/web/campus-joinville/formatura>, apés

este periodo e sendo assinada pelo Reitor Pro-Tempore e pelo Diretor-geral do Campus

Joinville, foi considerada aprovada.
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Ficando arquivada no Registro Académico do Campus Joinville, com DVD anexo, contendo a

gravagao da plataforma de reunido on-line utilizada e acompanhada da seguinte lista de
presenca:

Graduados:

FABIO HENRIQUE RIBEIRO

SIDNEI STEUERNAGEL

Autoridades presentes:
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